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奨励賞 
 

尾寺美⾳ 君 
 

肌の実体質感が与える深奥質感の研究 
 

貴君は慶應SFC学会主催、第⼆⼗回学術交流

⼤会(記念⼤会)「研究発表会・⼀般研究発表」

カテゴリにおいて、厳正な審査の結果、頭書

の成績を収めました。貴君の優れた研究発表

を讃え、これを賞します。 
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